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品質工学 概要 無料講演 募集要項 

■講演タイトル                           

従来開発方法がかかえる 

コスト・品質・開発生産性の悪化リスクと 

解決策としての品質工学概要 
 

 

■概要                             

・ 日時：2023 年 10 月 6 日（金） 13:30～15:30（質疑応答含む） 

・ 受講料：無料 

・ 使用ツール：Zoom 

・ 主催： 

※ MOSHIMO 研 福井 

※ Email : ikuma.fukui@wmjplab.com 

 

 

■講演内容                           

本講では、普段何気なく見過ごしている従来開発方法がかかえるコスト・品質・

開発生産性の悪化リスクを振り返り、その解決策として有効な品質工学の概要

を解説いたします。 

 

・ 目次： 

１．従来開発方法がかかえるコスト・品質・開発生産性の悪化リスク 

２．品質工学概要 

３．質疑応答 
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■配布資料に関して…配布資料は無くても聴講可能です                       

配布資料が必要な方には、時限セキュリティをかけた PDF ファイル形式で、

Email 等で送信いたします。申込者ご自身で印刷ください。なお、下記の注意事

項にご留意ください。 

・ 申込者数の部数だけ印刷ください。 

・ 時限セキュリティを解除した通常の pdf や、印刷済み資料は提供しておりま

せん。 

・ 時限セキュリティ PDF の閲覧、印刷には専用 PDF ビューワー（無料）が必

要になります。予め、専用 PDF ビューワー（無料）を下記よりダウンロー

ドし、インストールをお願いします。 

https://www.skycom.jp/free/ 

 

 

■申し込み方法                         

所定の申込みフォームから申込みください。 

申込みフォームにアクセスできない場合は、Email にて、下記項目をお知らせください。

一度に複数名申込みされる場合は、全ての申込者名等をご記入ください。（申込み宛先：

ikuma.fukui@wmjplab.com） 

・ 会社名 部署名 電話番号 

・ 氏名 

・ メールアドレス（フリーメールアドレス不可） 

 

※記入例： 

・ 〇〇株式会社 〇〇部 Tel 000-000-0000 

・ 福井 太郎 aaa@ccc.com 

・ 福井 花子 bbb@ccc.com 

・ 福井 次郎 ccc@ccc.com 

 

※注意事項：講演当日、Zoom 接続時の名称を、申込み時の氏名にしてください。 

https://www.skycom.jp/free/
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■禁止条件                           

申込み前に、下記の禁止事項をご確認ください。申し込みされた時点で、下記の禁止事

項に同意されたと見做します。 

・ 講義の録音・撮影行為を固くお断り致します 

・ 配布資料の時限セキュリティ PDF を印刷される際、申し込まれた人数を超える

部数の印刷と配付を固くお断り致します。 

・ 配布資料の複製、及び受講者以外への配付を固くお断り致します。 

・ 弊所が提供する資料・ソフトウェアや、公知部分を除く知識・手法・ノウハウ

は「貴社内」でだけ使用いただき、「貴社内」以外の第三者への公開は固くお断

り致します。 

・ なお、前記「貴社内」には、 貴社本社、貴社の子会社及び関連会社を含むとし

ます。ただし、「貴社内」であっても対外的なコンサルタント／講師業に該当す

る場合は、「貴社内」に含まないとします。 

・ コンサルタント／講師業の方の受講を固くお断り致します。 

・ 前記、コンサルタント／講師業には、企業／大学等への所属有無を問わず、社

外に対して技術指導・講演・発表・専門誌への寄稿等をされている方、今後指

導や講演をされる目論見のある方（コンサルティング／講師業を開業準備の方）

を含みます。 
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■講師紹介                            

MOSHIMO 研 代表 福井 郁磨 

 

元オムロン（株）、元パナソニック（株）、元東レ（株）、元 LG Electronics Japan Lab（株） 

 

・ 講師略歴： 

人工知能応用技術・多変量解析・実験計画法・品質工学に関して、電子部品・ロボ

ット・加工技術・検査技術・生活家電などの分野で約２７年の経験を持つ。 

※ 1993 年 4 月～ オムロン(株)： 

電子部品の原理開発、加工技術開発、ロボットの研究開発、人の聴感判定を機

械化した検査装置開発などに従事 

※ 2006 年 6 月～ パナソニック(株)： 

生活家電の要素技術、製品開発などに従事 

※ 2007 年 11 月～ 東レ(株)： 

液晶ディスプレイなどの微細加工技術開発などに従事 

※ 2010 年 4 月～ LG Electronics Japan Lab(株)： 

関西の新規研究所設立責任者、チームリーダー（兼務）などを歴任 

※ 2015 年 5 月～ MOSHIMO 研： 

製造業の開発支援、生活関連用品などの研究に従事 

 

・ 製造業支援実績： 

※ 講演：年間 120 回以上（年間受講者 1800 人以上）  

※ 技術相談・指導：取引先 70 社以上 

 

 

以上 


